TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwata nr 1 (jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Dziatajgc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spotek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma
SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich wybiera Panig Natalie Skutnik-Goleckg na
Przewodniczgcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W tajnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.650.343 akcje, z ktdrych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowily 84,68 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.650.343 waznych gfosdw, ,za”
uchwatg oddano 4.650.343 gtosow, co stanowito 100 % gtoséw oddanych, glosow wstrzymujgcych sig i
gfoséw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta jednomysinie.

Uchwata nr 2 (dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
wybiera Komisje Skrutacyjng w nastepujgcym skfadzie: Pani Magdalena Bliznicka

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W tajnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.650.343 akcje, z ktdrych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 84,68 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.650.343 waznych gfosdw, ,za”
uchwatg oddano 4.650.343 gtosow, co stanowito 100 % gtoséw oddanych, glosow wstrzymujacych sig i
gfoséw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta jednomysinie.

Uchwata nr 3 (trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjecia porzgdku obrad

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
przmeUJe nastepujacy porzadek obrad:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybor Przewodniczgcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci
do podejmowania uchwat.
4. Podjecie uchwaty w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjne;.
5. Przyjecie porzadku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzgdu z dziatalnosci Spotki za rok obrotowy 2017 oraz podjecie uchwaty
w sprawie jego zatwierdzenia.
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7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spétki za rok obrotowy 2017 oraz podjecie uchwaty
w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Podjecie uchwat w sprawie udzielenia absolutorium Czionkom Zarzadu z wykonania przez nich
obowigzkéw w roku obrotowym 2017.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziatalnosci w roku obrotowym 2017 oraz podjecie
uchwaty w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Podjecie uchwat w sprawie udzielenia absolutorium Cztlonkom Rady Nadzorczej z wykonania przez
nich obowigzkéw w roku obrotowym 2017.

11. Podjecie uchwaty w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 powstatej na skutek korekty btedu
podstawowego oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

12. Podjecie uchwaty w sprawie powotania Cztonka Rady Nadzorczej.

13. Podjecie uchwaty w sprawie zmiany Statutu Spétki.

14. Podjecie uchwaly w sprawie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spotki oraz wytaczenia w catosci
prawa poboru akcji nowej emisji, a takze zmiany Statutu Spofki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie 4.650.343 akcje, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 84,68 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.650.343 waznych gfosdw, ,za”
uchwatg oddano 4.650.343 gtoséw, co stanowito 100 % gtoséw oddanych, glosow wstrzymujgcych sig i
gfoséw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta jednomysinie.

Uchwata nr 4 (cztery)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzgdu z dziatalnosci Spotki za rok obrotowy 2017

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 393 pkt 1) w zwigzku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt a)
Statutu Spétki, po zapoznaniu sie z opiniag Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i
zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci Spoétki za rok obrotowy 2017.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W jawnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajacy facznie 4.641.721 akcji, z ktorych oddano
wazne glosy i ktore to stanowily 84,52 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.641.721 waznych gtosdéw, ,za”
uchwatg oddano 4.600.511 gtosdw, co stanowito 99,11 % glosow oddanych, glosow wstrzymujacych sie
byto 41.210 co stanowito 0,89 % gltosow oddanych, gtoséw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 5 (pie¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spotki za rok obrotowy 2017

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
na podstawie art. 393 pkt 1) w zwigzku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt a)
Statutu Spétki, po zapoznaniu sie z opinia Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje
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i zatwierdza zbadane przez biegtego rewidenta sprawozdanie finansowe Spotki Plasma SYSTEM S.A.
za okres 0d 01.01.2017r. do 31.12.2017r., na ktdre sktada sie:

— bilans sporzadzony na dzien 31.12.2017r. wykazujgcy po stronie aktywow i pasywéw sume
54.302.408,47 zt (pie¢dziesigt cztery miliony trzysta dwa tysigce czterysta osiem ziotych i czterdziesci
siedem groszy),

— rachunek zyskéw i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujgcy strate
netto w kwocie 11.404.319,89 zt (jedenascie milionéw czterysta cztery tysigce trzysta dziewigtnascie
ztotych i osiemdziesigt dziewieé groszy),

— zestawienie zmian w kapitale wlkasnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
wykazujace zmniejszenie stanu kapitatu wlasnego o kwote 6.843.833,89 zt (sze$¢ milionéw osiemset
czterdziesci trzy tysigce osiemset trzydziesci trzy ziote i osiemdziesiat dziewie¢ groszy),

— rachunek przeptywoéw pienieznych za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
wykazujgcy zmniejszenie stanu $rodkéw pienieznych o kwote 586.006,01 zt (pieCset osiemdziesiat
szes$c¢ tysiecy szes¢ ziotych i jeden grosz),

— informacja dodatkowa obejmujaca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty
i objasnienia.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W jawnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajacy facznie 4.600.511 akcji, z ktorych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 83,77 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.600.511 waznych gfosdw, ,za”
uchwatg oddano 4.600.511 gfoséw, co stanowito 100 % gftoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie i
przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta jednomysinie.

Uchwata nr 6 (szes¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie nieudzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania
obowigzkéw w roku obrotowym 2017

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki nie udziela
Panu Andrzejowi Gruszce (Gruszka) absolutorium z wykonania obowigzkéw Wiceprezesa Zarzadu Spéiki
w okresie od 01.01.2017r. do 24.04.2017r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.601.721 akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 83,79 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.601.721 waznych gfoséw, ,za”
uchwatg oddano 4.436.796 gtosow, co stanowito 96,42 % gtoséw oddanych, gltosow wstrzymujgcych sie
byto 162.965 co stanowito 3,54 % gtosow oddanych, gtoséw przeciwnych byto 1.960 co stanowito 0,04 %
gfoséw oddanych. Uchwata zostata podjeta wymagang wiekszoscig gfosow.

Uchwata nr 7 (siedem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Grzegorzowi Wronie absolutorium z wykonania
obowigzkéw w roku obrotowym 2017
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§1
.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki udziela Panu
Grzegorzowi Wronie (Wrona) absolutorium z wykonania obowigzkéw Wiceprezesa Zarzgdu Spofki
w okresie od 24.04.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.600.511 akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 83,77 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.600.511 waznych gfoséw, ,za”
uchwatg oddano 4.598.761 gtosdw, co stanowito 99,96 % gtosow oddanych, gloséw wstrzymujacych sie
byto 1.750 co stanowito 0,04 % gtosow oddanych, gtosow przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 8 (osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Z dziatalnos$ci w roku obrotowym 2017

§1 )
.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 5 w zwigzku z art. 382 § 3 Kodeksu spétek handlowych przyjmuje i zatwierdza
sprawozdanie z dziatalnosci Rady Nadzorczej Spotki za rok obrotowy 2017.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W jawnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajacy facznie 4.641.721 akcji, z ktdrych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 84,52 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.641.721 waznych gfoséw, ,za”
uchwatg oddano 4.600.511 gtosow, co stanowito 99,11 % gloséw oddanych, gtosow wstrzymujgcych sie
byto 41.210 co stanowito 0,89 % gloséw oddanych, gtoséw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig glosow.

Uchwata nr 9 (dziewie¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Michatowi Zawiszy absolutorium
Z wykonania obowigzkdw w roku obrotowym 2017

§1
.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Michatowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowigzkéw Przewodniczacego Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.601.721 akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 83,79 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.601.721 waznych gfosdw, ,za”
uchwatg oddano 4.600.511 gtosow, co stanowito 99,97 % gtoséw oddanych, gltoséw wstrzymujgcych sie
byto 1.210 co stanowifo 0,03 % gtoséw oddanych, gtosow przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig gtosow.
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Uchwata nr 10 (dziesie¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2017

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slagskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki udziela Panu
Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowigzkéw Zastepcy Przewodniczacego Rady
Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.601.721 akcji, z ktérych oddano
wazne glosy i ktore to stanowity 83,79 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.601.721 waznych gtosdéw, ,za”
uchwatg oddano 4.600.511 gtosdw, co stanowito 99,97 % gtosow oddanych, gloséw wstrzymujacych sie
byto 1.210 co stanowito 0,03 % gtosow oddanych, gtosow przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 11 (jedenascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2017

§1
.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spdtek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Tomaszowi Michoniowi (Michon) absolutorium z wykonania obowigzkéw Czionka — Sekretarza Rady
Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.601.721 akcji, z ktorych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 83,79 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.601.721 waznych gfoséw, ,za”
uchwatg oddano 4.600.511 gtosow, co stanowito 99,97 % gtoséw oddanych, gltoséw wstrzymujgcych sie
nie byto, gtoséw przeciwnych byto 1.210, co stanowito 0,03 % gtoséw oddanych. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig glosow.

Uchwata nr 12 (dwanascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2017

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Piotrowi Ignasiakowi (Ignasiak) absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
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§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.601.721 akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktore to stanowity 83,79 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.601.721 waznych gtosow, ,za”
uchwatg oddano 4.600.511 gtosow, co stanowito 99,97 % gtoséw oddanych, glosow wstrzymujgcych sie
byto 1.210, co stanowito 0,03 % gtosow oddanych gtosdw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 13 (trzynascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania
obowigzkoéw w roku obrotowym 2017

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slagskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Pani
Agacie Wirth absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r.
do 13.11.2017r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy facznie 4.601.721 akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktore to stanowity 83,79 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.601.721 waznych gtosow, ,za”
uchwatg oddano 4.600.011 gfosow, co stanowifo 99,96 % gtoséw oddanych, glosow wstrzymujgcych sie
byto 1.710, co stanowito 0,04 % gtosow oddanych gtosdw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig glosow.

Uchwata nr 14 (czternascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajacej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosinskiemu absolutorium
Z wykonania obowigzkow w roku obrotowym 2017

§1
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki udziela Panu
Wojciechowi Kosinskiemu (Kosinski) absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W tajnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.601.721 akcji, z ktérych oddano
wazne glosy i ktdre to stanowity 83,79 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.601.721 waznych gfosow, ,za”
uchwatg oddano 4.600.511 gtosdw, co stanowito 99,97 % gtoséw oddanych, gloséw wstrzymujacych sie
byto 1.210, co stanowito 0,03 % gtosow oddanych gtosdw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta
wymagang wiekszoscig glosow.
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Uchwata nr 15 (pietnascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 powstatej na skutek korekty btedu
podstawowego oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§1

,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich
na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spotki,
po rozpatrzeniu wniosku Zarzgdu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, powstatej na skutek
korekty btedu podstawowego, w wysokos$ci 475.000,00 zt (czterysta siedemdziesiat piec tysiecy ztotych) i
straty za rok obrotowy 2017 w wysokosci 11.404.319,89 zt (jedenascie milionéw czterysta cztery tysigce
trzysta dziewietnascie ziotych i osiemdziesigt dziewie¢ groszy) oraz po zapoznaniu sie z opinig Rady
Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia strate netto za rok obrotowy 2015 oraz za rok obrotowy
2017 w tacznej kwocie 11.879.319,89 zt (jedenascie miliondw osiemset siedemdziesigt dziewie¢ tysiecy
trzysta dziewietnascie ziotych i osiemdziesigt dziewie¢ groszy) pokry¢ w catosci z kapitatu zapasowego
Spotki.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W jawnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.641.721 akcji, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 84,52 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.641.721 waznych gfosow, ,za”
uchwatg oddano 4.641.721 gtoséw, co stanowito 100 % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie i
przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta jednomysinie.

Uchwata nr 16 (szeshascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajgcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spotki

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, dziatajgc na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spotek handlowych postanawia dokonaé zmiany w
Statucie Spotki w nastepujacy sposob:
1) zmieni¢ dotychczasowg tres¢ § 21 ust 1 Statutu Spétki:
L8 21.1. Zarzad Spotki bedzie sie skiadat z 3 (trzech) do 5 (pieciu) cztonkdw powotywanych
i odwotywanych przez Rade Nadzorczg.”

nadajac mu nastepujgce brzmienie:
»§ 21.1. Zarzad Spotki bedzie sie sktadat z 1 (jednego) do 5 (pieciu) cztonkow powolywanych
i odwotywanych przez Rade Nadzorczg.”

2) zmieni¢ dotychczasowg tresc¢ § 22 Statutu Spotki:
.§ 22. Do skfadania i przyjmowania o$wiadczenr woli w imieniu Spdtki wymagane jest
wspotdziatanie dwdch cztonkow Zarzadu lub jednego cztonka Zarzadu facznie z prokurentem.”

nadajgc mu nastepujgce brzmienie:

3) ..§22. W przypadku Zarzadu jednoosobowego do sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu Spotki upowazniony jest Cztonek Zarzadu samodzielnie. W przypadku powotania
Zarzadu wieloosobowego do skfadania i przyjmowania oswiadczenn woli w imieniu Spotki
wymagane jest wspotdziatanie dwoch cztonkow Zarzadu lub jednego czionka Zarzadu
facznie z prokurentem.”

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego.”
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W jawnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie 4.650.343 akcje, z ktérych oddano
wazne gfosy i ktére to stanowity 84,68 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.650.343 waznych gfosdw, ,za”
uchwatg oddano 4.650.343 gtosow, co stanowito 100 % gtosow oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie
i gloséw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta jednomysinie.

Uchwata nr 17 (siedemnascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki dziatajagcej pod firma:
Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zarzgdzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma
SYSTEM spdtka akcyjna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slagskich,
dziatajgc na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spétek handlowych, zarzgdza przerwe w obradach do dnia 20
lipca 2018 r., do godziny 11:00. Po przerwie, obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma
SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slgskich zostang wznowione w siedzibie Spoétki,
przy ul. Towarowej 14.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.”

W jawnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.650.343 akcje, z ktdrych oddano
wazne gfosy i ktdre to stanowity 84,68 % kapitatu zaktadowego i dawaty 4.650.343 waznych gfosow, ,za”
uchwatg oddano 4.650.343 gtosow, co stanowito 100 % gtoséw oddanych, gtoséw wstrzymujgcych sie
i gtoséw przeciwnych nie byto. Uchwata zostata podjeta jednomysinie.



